
流体净化设备
尾气处理设备
半导体工厂毒性气体/可燃性气体/温室气体/酸性气体/挥发性有机气体等处

理以及半导体产业空污管制

空气净化机
杀菌原理：

IPIUVC+O₃ 双重杀菌技术, 彻底有效杀菌灭(病)毒

UVC HEPA 滤网 活性碳+化学滤材

PFC温室气体

毒性气体

可燃性气体

废气处理设备

集尘

一般性酸性气体

氨气体

高沸点有机排气

IPA等有机排气

热排气

安全性排气

冷凝器

酸性排气洗涤塔

龄性排气洗涤塔

有机排气浓
缩焚化炉

一般排气(未处理)

排放

排气监测

废气处理设备

废气处理设备


